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¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE CURSO? 

ETSI Telecomunicación

 Este título de experto tiene por objetivo una formación especializada en la 
fabricación y caracterización de dispositivos microelectrónicos, 
comenzando por el estudio de dispositivos semiconductores. Partiendo de 
nociones generales de uso de una sala limpia, se describirán y utilizarán 
distintas técnicas experimentales tanto de diseño, como de fabricación y 
caracterización de dispositivos microelectrónicos. La formación será tanto 
teórica como experimental en laboratorio

 Más información en la ficha de cada Microcredencial

Técnicas de 
depósito en 

semiconductores

Tecnologías de 
System in 
Package

Oct. – Dic. Ene. – Feb. Mar. – Abr. May. – Jul.

Dispositivos Semiconductores

Uso básico de sala 
limpia y 

preparación de 
muestras

Técnicas de litografía en 
semiconductores

Caracterización de 
materiales y 
dispositivos 

semiconductores

Título de Experto 27 ECTS

https://upm.es/atenea/
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